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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 11月 17日 (2006.11.17)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 １ 】
基 板 上 に 少 な く と も 下 部 電 極 を 形 成 す る 前 処 理 工 程 と 、 該 前 処 理 工 程 後 に 前 記 下 部 電 極 上
に 少 な く と も 有 機 発 光 機 能 層 を 有 す る 有 機 層 と 上 部 電 極 を 成 膜 す る 成 膜 工 程 と 、 該 成 膜 工
程 後 に 前 記 有 機 層 及 び 前 記 上 部 電 極 を 封 止 す る 封 止 工 程 と を 有 す る 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 の 製 造 方
法 に お い て 、 前 記 前 処 理 工 程 後 か ら 前 記 上 部 電 極 形 成 前 ま で に 検 査 工 程 を 行

こ と を 特 徴 と す る 有 機 Ｅ Ｌ 素 子
の 製 造 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
［ 請 求 項 １ ］ 基 板 上 に 少 な く と も 下 部 電 極 を 形 成 す る 前 処 理 工 程 と 、 該 前 処 理 工 程 後 に 前
記 下 部 電 極 上 に 少 な く と も 有 機 発 光 機 能 層 を 有 す る 有 機 層 と 上 部 電 極 を 成 膜 す る 成 膜 工 程
と 、 該 成 膜 工 程 後 に 前 記 有 機 層 及 び 前 記 上 部 電 極 を 封 止 す る 封 止 工 程 と を 有 す る 有 機 Ｅ Ｌ
素 子 の 製 造 方 法 に お い て 、 前 記 前 処 理 工 程 後 か ら 前 記 上 部 電 極 形 成 前 ま で に 検 査 工 程 を 行
行 こ と を 特 徴 と す
る 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 の 製 造 方 法 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】
こ の よ う に 、 図 ２ （ ａ ） ， 図 ３ に 示 す 有 機 Ｅ Ｌ 素 子 の 製 造 方 法 に よ る と 、 成 膜 工 程 Ｓ ２ に
よ る 真 空 蒸 着 装 置 に 搬 入 す る 前 に 下 部 電 極 等 の 膜 厚 を 測 定 す る こ と が で き る

い 、 該 検 査 工
程 の 検 査 結 果 に 基 づ い て 前 記 有 機 層 の 膜 厚 調 整 が 行 わ れ る

い 、 該 検 査 工 程 の 検 査 結 果 に 基 づ い て 前 記 有 機 層 の 膜 厚 調 整 が 行 わ れ る
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